
用于完全定向分子膜的
三蝶烯表面处理剂

优势

在任何基底层上形成完全定向的分子薄膜

适用于干法和湿法工艺

通过在活性层下嵌入薄膜来提高OFET的性能

三蝶烯在底物上的自组装1~4)

Trip-C12'表面修饰对OFET性能的改善

由三个亚苯基环组成的

螺旋桨状分子结构

顶视图 侧视图

二维蜂巢六边形及一维堆积结构的形成

通过嵌入Trip-C12'层可以增加OFET的迁移率

采用真空蒸发或旋涂的方法在

Si/SiO2基底上沉积。

本产品根据许可协议进行商业化，该许可协议基于Takanori Fukushima教授发明的专利

（No. JP6219314B2和No. JP6272242B2）。



询价与订购联系方式：

电话：800-988-0390/021-6712-1386
传真：021-6712-1385       邮件：Sales-CN@TCIchemicals.com
地址：上海化学工业区普工路96号    邮编：201507www.TCIchemicals.com
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用于完全定向分子膜的三蝶烯表面处理剂

有机晶体管的网页

TCI为有机晶体管准备了全新的页面，其中包含了产品细节、

器件制备和评价数据，以及它的物理特性(例如UV-Vis光谱和

2D-GIXD数据)。

Trip-C12'薄膜沉积步骤
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沉淀方法 真空蒸发2) 刮涂3) 旋涂1)

沉积条件

基底，
绝缘体

退火

厚度：5 nm 
沉淀时不带基底加热

0.5 mM均三甲苯溶液
刮板速度：40~50 μm/s
基板温度：50~60℃

5 mM甲苯溶液
转速：2000 PRM


